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M ) Protokét WKIK/3/2024-2028

z glosowania zdalnego Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia
Wydziatu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemdw Politechniki Wroctawskiej

Giosowanie zorganizowat:
Przewodniczgcy Komisji, dr hab. inz. Artur Wiatrowski, prof. uczelni

Lista osob, ktére wziely udziat w glosowaniu:

dr hab. inz. Artur Wiatrowski, prof. uczelni,
dr hab. inz. Alicja Mazur, prof. uczelni,

dr hab. inz. Damian Wojcieszak, prof. uczelni,
dr hab. inz. Ryszard Korbutowicz, prof. uczelni,
dr hab. inz. Adam Szyszka, prof. uczelni,
Wiktor Pudto,

dr inz. Wojciech Kijaszek,

drinz. Agnieszka Wielgus,

dr inz. Przemystaw Plaskota,

10. drinz. Sylwester Nowocien.

©ENDU A BN

Porzadek glosowania:
1. Glosowanie w sprawie zatwierdzenia aktualizacji sekcji C Ksiegi Jakosci Ksztatcenia.

W dniu 27.08.2025 r. Przewodniczacy WKIK poinformowat cztonkéw WKIK o pracach zwigzanych
z aktualizacjg Ksiegi Jakosci Ksztatcenia (zatacznik 1.), przekazujgc cztonkom WKIK zmodyfikowang
wersje Ksiggi Jakosci Ksztatcenia. W wiadomosci wyszczegdlniono poszczegdlne sekcje KIK oraz zakres
wprowadzonych modyfikacji w sekcji C. Przewodniczacy WKIK zwrdcit sie do cztonkéw WKIK z prosba
o przekazywanie informacji zwrotnych drogg elektroniczng do dnia 17.09.2025 r.

W wiadomosci przestanej dnia 18.09.2025 r. (zatacznik 2.) Przewodniczacy WKIK, nawigzujgc do
wczesniejszej korespondencji, przekazat informacje o braku zgtoszenia potrzeby spotkania
stacjonarnego oraz braku zgtoszenia uwag merytorycznych do projektu sekcji C KIK. Nastepnie
zarzadzit gtosowanie elektroniczne w terminie do 26.09.2025 r.

Ad. 1. Glosowanie w sprawie zatwierdzenia Procedury organizacji procesu dyplomowania.
Wyniki glosowania:

Uprawnionych do gtosowania: 18, liczba oddanych gtoséw w tym gtosowaniu: 9,
gioséw wainych 9. gfoséw nlewaznych 0
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UCHWALA NR 4/2024-2028
Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia
Wydziatu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemoéw Politechniki Wroctawskiej
z dnia 30 wrzesnia 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sekcji C Ksiggi Jakoéci Ksztatcenia

§ 1. Wydziatowa Komisja ds. Jakosci Ksztatcenia Wydziatu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosysteméw
Politechniki Wroctawskiej, dziatajagc na podstawie Uchwaty Rady Wydziatu Elektroniki, Fotoniki
i Mikrosysteméw Politechniki Wroctawskiej nr 67/9/RW12N/2024-2028 z dnia 23 kwietnia
2025 r., zatwierdza sekcje C Ksiegi Jakosci Ksztatcenia.

§ 2. Obowigzujgca wersja Ksiggi Jakosci Ksztatcenia stanowi zatgcznik do uchwaty.

§ 3. Traci moc uchwata WKIK/4/2021-2024 z dnia 13.06.2022 r.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Sekretarz Przewodniczacy
Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia Woydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia
dr inz. Wojciech Kijaszek dr hab. inz. Artur Wiatrowski, prof. uczelni
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UCHWALA NR 4/2024-2028

Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia
Wydziatu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemow
Politechniki Wroctawskiej
z dnia 30 wrzesnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sekcji C Ksiegi Jakosci Ksztatcenia

Wydziafowa Komisja ds. Jakosci Ksztatcenia Wydziatu Elektroniki, Fotoniki
i Mikrosystemow Politechniki Wroctawskiej, dziatajgc na podstawie Uchwaty Rady
Wydziatu Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemdw Politechniki Wroctawskiej
nr67/9/RW12N/2024-2028 z dnia 23 kwietnia 2025 r., zatwierdza sekcje C
Ksiegi Jakosci Ksztatcenia.

Obowiqzujgca wersja Ksiegi Jakosci Ksztafcenia stanowi zatgcznik do uchwaty.

Traci moc uchwata WKJK/4/2021-2024 z dnia 13.06.2022 r.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczgcy
Wydziatowej Komisji ds. Jakosci Ksztatcenia

dr hab. inz. Artur Wiatrowski, prof. uczelni



